
2020年通常総会および第 47年会のお知らせ＆研究発表講演募集 

 

2020年通常総会および第 47 年会を下記の要領で開催致します。 

年会ではポスター発表，および口頭研究発表を募集致します。発表内容はレオロジー一般とし，特に限

定はありません。 

ポスター発表では，30歳未満（研究発表当日）の発表者を対象に Best Presentation（BP）賞を授与致

します。審査基準は [1] 研究内容がポスターに十分表現されているか，[2] 研究目的をよく理解している

か，[3] 研究内容をうまく説明できたか，[4] 質問に対する応答は的確か，の 4 点です。奮ってご参加く

ださい。 

 

日時：2020年 5月 13日（水），14日（木） 

場所：東京大学生産技術研究所（〒153-8505 東京都目黒区駒場 4-6-1） 

   https://www.iis.u-tokyo.ac.jp/ja/access/ 

研究発表：レオロジー一般について，ポスターおよび口頭発表を募集致します。発表の採否はプログラム

編成委員にご一任ください。不採択の場合のみ，2月中旬までにご連絡いたします。採択の場合は，特に

ご連絡は致しません。 

申込方法：学会ホームページの「第 47 年会講演申込フォーム」よりお申込み下さい。フォームからのお

申込みできない場合は，word版の講演申込書に必要事項を明記しメールにてお送りください。 

講演申込締切：2020年 2 月 3日（月）17 時まで 

予稿原稿提出締切：2020年 3月 13日（金）17時必着 

＊不採択の場合のみ，2月中旬までにご連絡いたしますが，採択の場合は，特にご連絡は致しませんので

原稿提出締切日までに，予稿原稿のご提出をお願いします。 

なお，「予稿原稿執筆要項」はホームページに掲載しておりますので，ご参照の上ご執筆ください。 

＊予稿原稿提出後の差し替えは一切対応できませんので，ご留意ください。 

申込先：一般社団法人 日本レオロジー学会 

〒600-8815  京都市下京区中堂寺粟田町 93番地 KRP(京都リサーチパーク)6号館 3F305号室   

E-mail:office@srj.or.jp  TEL:075-315-8687 

 

tel:075-315-8687

